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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
COORDENACAO DE QUIMICA TECNOLOGICA

ATA DA SETIMA REUNIAO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
(NDE) DO CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA TECNOLOGICA
DO CEFET-MG CAMPUS NOVA SUICA

Aos quinze dias do més de abril de 2016, na sala de Reunides do Departamento de Quimica, foi
realizada a 7° Reunido do Nicleo Docente Estruturante do Curso de Quimica Tecnolégica do
CEFET-MG. Estiveram presentes os professores: Patricia Sueli de Rezende, Presidente do
NDE, Ana Maria de Resende Machado, Claudinei Rezende Calado, Cleverson Fernando
Garcia e Emerson Fernandes Pedroso. O objetivo desta reunido foi analisar os relatérios de
desempenho no ENADE 2014. Foram trabalhados os seguintes documentos: Relatério de curso
(Quimica — Bacharelado), Relatério de area — Quimica e Relatério da IES (relatérios INEP
quanto ao ENADE 2014); planilhas de cédlculo do conceito ENADE e célculo do CPC (conceito
preliminar do curso). Foram inscritos 35 alunos ingressantes e 24 concluintes do curso de
Quimica Tecnoldgica do CEFET-MG. Compareceram 23 alunos para realizacdo da prova do
ENADE. Comparados aos demais cursos de Bacharelado em Quimica (106) do pais, o curso de
Quimica Tecnolodgica ficou em 9* posicdo quanto ao CPC (3,32 — Nota 4) e em 7° posi¢ao
quanto ao Conceito ENADE (3,62). Comparando somente com institui¢des que tém cursos de
Quimica Tecnoldgica (12) no pais, ficamos em 3 posicdo, atrds da UNICAMP (3,45) e da
UFMG (3,42). Vale destacar que UNICAMP e a UFMG tem cursos de Bacharelado em Quimica
“puros”, ou seja, a prova do ENADE 2014 foi feita por uma turma mista, alunos de Bacharelado
em Quimica e alunos de Quimica Tecnoldgica. Com base nos dados apresentados nos relatorios
do INEP e na composicdo do CPC visualizada pela planilha, as possibilidades de melhorar o
CPC de Quimica Tecnoldgica nas proximas renovagdes de reconhecimento sdo através do
Conceito ENADE, melhorias na infra-estrutura dos laboratdrios e salas de aula, e, ampliagdo do
acervo bibliogrifico. Nada mais havendo a tratar, a sessdo foi encerrada, lavrando-se a presente
ata que segue assinada pela Presidente e demais presentes. Em 2024, esta ata foi postada no
Sistema Integrado de Patrimonio, Administracdo e Contratos do CEFET-MG (SIPAC) para
assinatura eletrOnica, e a partir de entdo, a folha adicional de assinaturas (sem numeragdo) passa

a fazer parte deste documento.
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MINAS GERAIS

MINISTERIO DA EDUCACAO )
@ CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO,

CEFET-MG ADMINISTRACAO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

ATA N° 20/2024 - CQTEC (11.51.09)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/10/2024 16:04 )
CLAUDINEI REZENDE CALADO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEQUI (11.55.09)
Matricula: ##304#3

(Assinado digitalmente em 09/10/2024 22:01 )
EMERSON FERNANDES PEDROSO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEQUI (11.55.09)
Matricula: ##528#5

(Assinado digitalmente em 10/10/2024 15:35)
CLEVERSON FERNANDO GARCIA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DEQUI (11.55.09)

Matricula: ##50448

(Assinado digitalmente em 10/10/2024 14:51)
PATRICIA SUELI DE REZENDE
PROFESSOR ENSBASICO TECN TECNOLOGICO
DEQUI (11.55.09)

Matricula: ###214#2
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